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DECRETO ATCALDICIO Ng b26
APRUEBA LLAMADO A LICITACION Y BASES

ADM I N ISTRATIVAS Y TECN ICAS

REQUINoA 
1¿AgR2021

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

Memo Ne 194 de fecha 09-04-202L elJefe del Departamento de Educación, a ESCUELA CAMPO LINDO ,

MCdiANtC IA CUAI SOIiCitA ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL
PEDAGÓGICO PARA ESCUELA CAMPO LINDO, a través del Portal www.mercadopublico,cl, llamado a Licitacion
Publica, y la necesidad de aprobar Bases Administrativas, Tecnicas y comisión evaluadora, con cargo a LEY SEP

Eldecreto Alcaldicio Ne 2910 de fecha 31de Diciembre de 2020. que aprueba elpresupuesto de Educación para

el año 2021

VISTOS
Ley N" 19.886 de Compras y Contratación Pública y su modificaciones al Reglamento incorporadas mediante
Decreto 1763 de 6 de Octubre de 2009. Las facultades que me confiere la Ley Ne18.695 de 1988 modificada por
Ley Ne19.130 de 1992, Orgánica Constítucional de Municipalidades, texto refundido, coordinado y
sistematizado, fijado por el DFL Ne1 del Ministerio del lnterior año 2006.
Lo dispuesto en la Ley N" 19.880 Sobre procedimientos administrativos

DECRETO
APRUEBASE, llamado a Licitacion Publica a través del portal www.mercadopublico,cl, ARRIENDO DE EQUIPOS

DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ESCUELA CAMPO LINDO, Y

las Bases Administrativas yTecnicas, para ESCUELA CAMPO LINDO

APRUEBASE, la siguiente comisión evaluadora
- vrcToR coloMA coLoMA (DtREcToR)

- RODRTGO CÉSpEDES NAVARRETE (JEFE UTp)
- JOSÉ AROS SOrO (DOCENTE)

CARGUESE, elgasto que demande la aplicación del presente Decreto con cargo a LEY SEP, a ESCUELA CAMPO
LINDO, a la cuenta 215.22.07.002.000.000 Servicios de lmpresión

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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HHQ/MAVS/ /trr
Distr¡bución
- Ley de Trans
-Municipalidad (1)

REAL SCARABE

MUNICIPAL

UENCHULLAN qUINTANA

ALCALDE (S)

-Finanzas y Personal DAEM (2)
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